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第26回 ワンストップ技術セミナーのお知らせ	

【内容】：　取扱い説明会	
【場所】：　薬学部　南館3階　352室	

【日時】：　5月16日（木）	

　　　　　　　1回目　10：00～12：00	

　　　　　　　2回目　13：30～15：30	

　　　　　　　　　※参加ご希望の方は下記までご一報下さい。	

　　　　　　　　　　 ※初心者向けをご希望の方はその旨お知らせ下さい。	

　	

	 ■お問い合わせ先 
ライカマイクロシステムズ株式会社　　　 
担当　：　石坂　信也  
Mail   ：　shinya.ishizaka@leica-microsystems.co.jp	

ライカマイクロシステムズ社 
TCS SP5 with HyD 取り扱い説明会	

◆特徴	
ⅰ プリズム・スリット分光	
　　　　高い透過率でシグナルのロスを最小限に	
　　　　自由に蛍光波長を選択	
	

ⅰ HyD（Hybrid Detector）	
　　　　高いアウトプット効率と低ノイズ	
　　　　フォトンカウンティング	
	

ⅰ 広視野、最高スキャン画素数	
　　　　高精度スキャナーにより広視野で歪み、光ムラの無いスキャン	
　　　　最大8192x8192のスキャン画素数	
 

圧倒的な検出感度！	


